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(3) Zweidimensionale optische Nahfeldlichtqueiie 

© Die Erfindung betrifft die EntwickJung eines Verfahrens 
und einer Vorrichtung, mit der die Untersuchungsmethoden 
der optischen Nahfeldmikroskopie ohne mechanisch beweg- 
te Teile und bei vergroSertem Objektfeld angewandt werden 
konnen. 

2ur Realisierung der hochaufldsenden optischen Nahfeldmi- 
kroskopie und -spektroskopievorrichtung wird eine Vielzahl 
optischer Nahfeldiichtquellen in Form eines Arrays in einem 
Siliziumsubstrat eingebracht und die Anregung dieser zwei- 
dimensionaien Nahfeldlichtqueilen-Array-Anordnung erfolgt 
durch ebenfalls zweidimensionaies Abtasten mitteis einer 
energiereichen Strahlung. 
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